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Fremgangsmade til fremstilling af rynkefri
piezoelektriske film ved poling

SAMMENDRAG 432-83

Piezoelektrisk aktivitet opnds i orienterede piezoelek-
trisk felsomme (PES) film ved at anbringe et enkelt
filmslag eller flere filmslag indeholdende mindst én
orienteret PES film mellem elastisk ledende gummilag

og underkaste filmen/Filmene et kraftigt javnstrems-
felt.

Der opnas piezoelektrisk aktive film uden rynkning og

uden fejl.
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